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１．概要（Summary） 

量産性に優れたガラスモールド法によるマイクロ

流路の作製を目的とする。具体的には、数十μｍオー

ダーの微細形状（マイクロ流路）を有する炭化ケイ素

金型を用いて、モールド成形法により、ガラス基板表

面（紫外線透過ガラス）にマイクロ流路を形成する。 

 

２．実験（Experimental） 

１）金型の作製 

 ドライエッチング法により、金型表面に微細形状を

作製 

 ・EB 描画装置（パターニング） 

 ・ドライエッチング装置（形状作製） 

 ・光学顕微鏡（形状確認） 

２）ガラスマイクロ流路の作製 

 モールド成形法により、ガラス表面に微細構造形成 

 ・精密成型機（ガラス成型） 

 ・光学顕微鏡（形状確認） 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ガラス基板表面に、数十μｍオーダーの直線溝形状

を形成できることが分かった。また微細構造成形体に

平板ガラスを成形法により融着させることによりマ

イクロ流路部の閉じ込めも可能であることを確認し

た。また数回の成型ではあるが、金型へのガラスの融

着、微細形状の破損もなかった。 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 
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